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(57) Abstract: The invention relates to an electron-optical lens arrangement with an axis tbat can be largely displaced, especially 
for electron lithography. The inventive arrangement comprises a cylinder lens and a quadnipole field. The plane of symmetry of 
said quadnipole field extends in the mid-plane of the gap pertaining to the cylinder lens. The focussing level of the quadmpole is 
oriented in die direction of the gap. The amount of the focussing refractive power belonging to the cylinder lens is twice as high as the 
amount of the quadnipole. A deflection system for the charged particles is connected upstream in die level of the gap pertaining to the 
cylinder lens and seveial electrodes or pole shoes which geneiale a quadnipole field are provided in the direction of the gap pertaining 
to the cylinder lens. Said electrodes or pole shoes can be individually and preferably successively ^cited and the quadnipole field 
can be displaced according to the deflection of the particle beam in such a way tiiat the particle beam impinges upon the area of the 
quadnipole field. A holding device is provided for the object Said device is arranged vertical in relation to the optical axis and can 
be displaced in relation to the direction of the gap pertaining to the cylinder lens. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betriffl eine elektronenoptische Linsenanordnung mit weit verschiebbarer Achse, insbeson- 
dere fiir die Elektronenlithographie, mit einer Zylinderlinse und einem Quadrupolfeld, dessen Symmetrieebene in der Mittelebene 
des Spaltes der Zylinderlinse veriauft, wobei die fokussierende Ebene des Quadiupois in Richtung des Spaltes ausgenchtet ist und 
die fokussierende Bredikiaft def Zylinderlinse betragsmSfiig doppdt so groB wie die des Quadrupols ist, wobei ein Ablenksystem 
fur die geladenen Teildien in der Ebene des Spaltes der Zylinderlinse vorgesdialtet ist und in Richning des Spaltes der Zylinderlinse 
mehiere, ein (^uadivpolfeld etz^igende Elektroden bzw. Polschuhe vorfaanden sind, die individuell und vrazugsweise sukzessive 
ene£^ sind und das Quadrupolfeld 
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VerdfTentiicht: 

Mit iniemationaiem Recherchenbericht, 



entsprediend der Ablenkung des Teilchenstrahles derart verschoben wird, dafi der Teiichenstrahl im Bereich des Quadrqwlfeldes 
auftiifift sowie eiiie Haltenmg fur das Objekt voiiianden ist, die senkrecht zur optiscfaen Achse und air Richtung des Spalces der 
Zylinderiinse verschiebbar ist 



